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DK EXSTORM - WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH CECHY

REKOMENDACJE Uniwersalny - najwyzsze plony

ROLNICZE: AGROTECHNICZNE: na kaZd OIU
» Termin kwitnienia - sredniowczesny » Stanowiska glebowe: lekkie, srednie y p
Lo o . i mniej zasobne gleby
vonia éra » Termindojrzewania - sredniowczesny > Bardzo W SOki | stabiln |0|'I
T . . » Termin siewu: optymalny lub y yp
5,57 t/ha / Prabuty »  Wysokosc roslin - sredniowysokie opGzniony

6,25t/ha . ; o 7 2 (¢ i
- Rejestracja: Polska 2012 . Narmawyslews: 45-50 nasionjm, » Podwyzszona odpornosc na pekanie tuszczyn

Tomaszkowo
5,67 t/ha

Dabrowa Chwaliszewo by uzyskac absade docelowg I Usypywanie SIQ nasion
5,63 tlha 5,25 t/ha 40-45 roslin/m?.
+ Rekomendowane jest zastosowanie » Bardzo dobra zimotrwatosc
5,79 t/ha 5,23 t/ha Czajki fungicydu o funkcji requlatora : .
wazrostu » Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja
g y Ngwoiegiewioienn/re]azosem:h na suchg zgnilizne kapustnych - gen RLM-7, wysoka
FREE od 120 do 160 kg N/ha w dwdc . T .
4,48 ha dawkach, pierwsza dawka tolerancja na zgnilizne twardzikowa)
wwysokosci 80 kg N/ha, druga dawka . - .
PR 5“‘"”'3;“‘ Saalejewo o nie péznie; niz 2 tygodnie przed » Optymalny wigor jesienny (bez tendencji
5,49 t/ha Jar o 5,04 /na Ll rozpoczeciem kwitnienia. . do wydtuzaniatodygi przed zimg) -
quuw 1
Kojecin Brzeg Chyza Budynin i . . fxa .
4,37t/ 5.024ha 4,78 t/ha Czy wiesz, ze? » Bardzo duza zawartosc ttuszczu w nasionach

Odmiana ta plonuje najlepiej przy srednim

Piskorzow o 1 ._:_' __l"‘Z‘:!;L 2
4,82t/ha = g Rt .
Glubczyce L poziomie nawozenia azotem od 120
4,45t/ha DOSWIADCZENIA PDO COBORU 2015 do160 kg N/ha wiosna - taka technologia
4,75t/ha

SREDNI PLON NASION L5 zapobiega wyleganiu i pozwala w petni

wykorzystac potencjat odmiany.
DK EXSTORM - 5,29 t/ha
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WZORZEC - 4,85 t/ha

Doswiadczenia tanowe Monsanto Polska 2014 - 22 lokalizacje z 19 testowanymi odmianami
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